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E .
E. S. D. Act. 538 PETICION Foliog 5 | SENACIONALI
Tramite : 011 Evento : 378 Actuacién : 538
Referencia : Expediente No. 06122138
Asunto : Solicitud de patente para  RECUBRIMIENTO

COLOREADO QUE GENERA INTERFERENCIA PARA
IMPLANTES E INSTRUMENTOS QUIRfIRGICOS
Solicitante : SYNTHES GMBH
Publicada en : I.a Gaceta No. 583 del 18 de diciembre de 2007

SOLICITUD EXAMEN DE PATENTABILIDAD

1. Yo, Emilio FERRERO, identificado como aparece al pie de mi
firma, actuando como apoderado de la sociedad SYNTHES GMBH, atentamente
solicito se efectde el examen de patentabilidad de la solicitud en
referencia presentada de acuerdo con las reglas del Capitulo I del PCT
y segGn lo establecido en el articulo 44 de la Decisidén 486 de la
Comisidén de la Comunidad Andina.

Para tal efecto presento junto con este escrito el recibo
No. 08-46,046 por valor de $420.000.00 que corresponde a la tasa legal

fijada para el efecto.

2. Por lo anterior, comedidamente solicito se prosiga con el

tramite de este asunto.

EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

Sefiora Jefe,

COLO-15153-841-024-3
SCT\SCT\ID-127995\WPC15153
No. M-2008-127995\SCT

NIT 860.041.367-3
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Industria k Comercio

SUPERINTENDENCIA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 06-122138

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 583 DE

FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2007 EL TERMINO HABIL SENALADO POR LA

LEY EXPIRA EL 14 DE MARZO DE 2008

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de |a fecha de publicacién
en la gaceta de Propiedad Industrial, debera solicitar y cancelar el examen de
patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo
establecido en el Articulo 44 de la Decision 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.
Sl NO X
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@ Vertreter:
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u - 248 Am Aesculap-Platz
6. Marz 1998 78532 Tuttlingen

Chirurgisches Instrument

Die Erfindung betrifft ein chirurgisches Instrument aus
einem varformbaren Substrat.

Chirurgische Instrumente werden aus Grinden der Koérper-
vertraglichkeit hfufig aus Titan hergestellt. Aller-
dings ergeben sich debel Schwierigkeiten, wenn kompli-’
zierte Formen notwendig sind, da Titan schwer zu bear-
beiten ist.

Andererseits gibt es chirurgische Instrumente aus ande-
ren verformbaren Substraten, beispielsweise aus Stahl,
die wesentlich leichter herstellbar sind. Diese haben
jedoch den Nachteil, daB sie an ihrer Oberfldche nicht
dauerhaft einférbbar sind. Eine solche Einf@rbbarkeit
wird-jedoch bei chirurgischen Instrumenten hiiufig ge-
wiinscht, um diese Instrmante}dentifizieren zu k&nnen,
beispielsweise um eine klare Zuordnung zwischen einem
handhabbaren Instrumente und einem Implantat zu gewShr-
leisten.

Es ist Aufgabe der Erfindung, ein chirurgisches Instru-
ment SO auszugestelten, daB es einerseits auch bei kom-
plizierter Formgeabung einfach herstellbar und anderer-
seits an der Obarflidche dauerhaft einféirbbar ist.

Diese Aufgabe wird bei einem chirurgischen Instrument
aus einem verformbaren Substrat erfindungsgemif dadurch
gelést, daB es mit einer dilnnen Titanschicht beschich-
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tet ist, die ihrerseits an ihrer AuBenseite mit einer
dinnen Titanoxidschicht versehen ist.

Bs hat sich (iberraschend herausgestellt, daS durch eine
solche Sandwich-Bauweise Instrumente hergestellt werden
kiinnen, bel denen leicht verformbare Substrate varwen-
det worden konnen, beispielsweise Stahl odaer ein vaku-
umbestlindiger, hochtemperaturfester Kunststoff. Durch
die Beschichtung dieses chirurgischen Instrumentes mit
einar diinnen Titanschicht wird es mtiglich, diese Ober-
fléche durch oberfléthiche Ozidation verschieden ein-
zufirben, so daB trotz der Verwendung des gut verform-
baren Substrates die Vorteile der Oberflécheneinférbung
erhalten bleiben.

Es ist dabei vorteilhaft, wenn die Dicke der Titan-
schicht zwischen 2 und 10 pn liegt.

Insbesondere kann die Titanschicht eine Vakuumpulverbe-
schichtungsschicht sein.

Die Dicke der Titanuvzidschicht ihrerseaits liegt tbli-
cherwaise im Nanometerbereich, beispielswelse zwischen
50 nm und 250 nn.

Bs ist dabei glnstig, wenn die Titanoxidschicht Qurch
anocdische Oxidation der Oberfliche der Titanschicht er-
zeugt ist. : :

Die nachfolgende Beschreibung einer bavorzugten Ausfih-
rungeform der Erfindung dient im Zussmmenhang mit der
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beiliegenden Zeichnung der niiheren Erl8uterung. Es zei-~
gen: '

' Figur 1: einen chirurgischen Clip mit einer
oberfléchlich oxidierten Titanbeschich-
tung und

Figur 2: eine Schnittansicht l&ngs Linie 2-2 in
Figur 1.

Die vorliegende Erfindung besieht sich auf chirurgische
Instrumente im weitesten Sinne, darunter warden alle
Randhabungswerkzeuge, Implantate und sonstigen in der
Chirurgie Verwendung findenden Teile verstanden, die
aus einem verformbaren Substrat bestehen und bei danen
der Wunsch besteht, daf sie oberfléchlich eingefirbt
wordon. Nachfolgend wird die Exfindung am Beispiel ei-
nes in der Zeichnung nur schematisch dargestellten Ge-
£a8clips 1 erortert. Ein solcher GefsSclip.l mit zwel
elastisch gegeneinander biegbsren Branchen 2,3 weist
eine rolativ komplizierte AuSenkontur auf, er besteht
beispielsweise aus einem Substrat aus 8tahl, dieses Ma-
terial ist gfinstig zu verformen und zu bearbeiten, so
de8 die komplizierte AuBenkontur des GefdBolips 1
leicht zu orreichen ist.

Dieser GefdBclip 1 wird in einsr an sich bekannten Va-
kuumbeschichtungsanlage mit ainer diinnen Schicht 4 aus
Re:l.nti_tan beschichtet, die Schichtdicke liegt dabei

zwischen 2 und 10 pm.
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Das in dieser Weise mit einer Titanschicht 4 versehens
Ingtx t wird hlieSend in einer geeigneten Anlage
anodisch oxidiert, dazu wird das Instrument in einen
Elektrolyten gehslten, der beispielsweise 1,8 % Zitro~
nensure enthiilt, das zu oxidierende Teil wird als An~
ode geschaltet, als Kathode kann ein Titanblech dienen.
Zwischen den Elektroden wird eine Gleichspannung in der
GrO8enordnung zwischen O und 130 Volt, insbesondere in
der GréBSenordnung zwischen 30 und 80 Volt angelegt, wo-
bei die GroBe der Gleichspannung einen EinfluB auf die
erzielbare Farbe hat. Mit einer Stromdichte in der ,
GroBenordnung zwischen 100 und 200 mA/cam’® wird denn die
Titanschicht oberfldchlich anodisch oxidiert, und zwar
mit einer Schichtdicke in der Gr8Senordnung von 50 nm
und 250 nm.

Das in dieser Weise mit einer doppelten Beschichtung

versehene Instrument weist eine deutlich erkennbare,

leuchtende Farbgebung auf und ist durch die Beschich-
tung mit Titan in hohem MaSe kirpervertriiglich.

A 54 269 u
u -~ 248
6. Mirz 1998

BECEUTZANSPRUCHE

Chirurgisches Instrument aus einem verformbaren
Substrat, dadurch gekemnzeichnet, da8 es mit ei-
ner dinnen Titanschicht (4) beschichtet ist, die
ihrerseits an ihrer AuBenseite mit einer dinnen
Titanogidschicht versehan. ist.

Instr nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daB das Substrat Stahl ist.

Instrument nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, da8 das Substrat ein vakuumbesténdiger,
hochtemperaturfester Kunststoff ist.

Instrument nach sinem der voranstehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, daf die Dicke der

Titanschicht (4) zwischen 2 und 10 pm liegt.

Instrument nach einam dexr voranstehenden Ansprii-
che, dadurch gekennzeichnet, daB8 die Titanschicht
(4) eine vVakuumbeschichtungsschicht ist.
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6. Instrument nach einem der voranstehenden Ansprii-

che, dadurch gekennzeichnet, da8 die Dicke der
Titanoxidschicht im Nanometerbereich liegt.

Instrument nach einem der voranstehenden Anaprii-
che, dadurch gel ichnet, de8 die Titanoxid-
schicht durch anodische Ozidation der Oberfldche
der Titenschicht (4) erzeugt ist.

s, tatg

s
13
. '»

*” sse2 -us
.

s

-

seee
ones
arue

i
'3.l': *

a
NA
™~
A_ ‘g
N u.

FIG.1

AESCULAP AG &(0.KG, 78532 Tustingen

D)
O..Q
. @
av

A 54269 u



)
V@)

7
{

SYTSELY 8861 ‘61 v | mayeg S

wmi‘nmn

‘B3 oI 3o ES] 12048 ¥ J0 VAT £q vy
TS0 PROK) ¥ COUO PSUNOHE §Y YOG SYIIRImO 30 coxd

vnm@mmwmmwm
Aq sogans .

<ROnYE 8 gHI Op
mm-mmﬂqmmm
amtmmmwﬁpmnmnnm
PIEY O [PAYI0Y ® ¥ pus

puB Afpeoimoalo 5 sopvERes oq JO d o7 JO SOXRMS

a1 W Bopgoem 30 Fapateg asoo O BuuoD oMy

mmmwm
u® i QoRoUR{EeD U Pan O MR JOEN03 TeIrRNS v

Iovaxsav 73]

U3SARE] 1 IO —ts] 40 ISy donsogy
. PO H TBHRA—SINY Loy

[ Avg 988176 YTOISY
oz sy LA SSEISTY
1 DR/ 0 Is S5/
az/at o GG, A6LS
9lAazt ™S LG/ ST
SLNHWNDOA INALVA §'1N
POX) SRR fos]

1% (4]

D1 "OICT ‘91 ‘51 0Z/BZ1 T Waaos U PNE g
[ 2] h-X:1

T/LY GIGY worsmsmememmesemcssss y23 Y (18]

_9RS3 2% ‘g ‘pond  [ze}

$05'288 ToN ¥4V 1)

W e "
~xp q PO ey fed
W ‘ereaiegm e "Q WP wapmany  [g7]
SEOIOVELIH TVORaEnsS [l

8861 ‘61 My  yuagey jo sEqg by

SYTREL'Yy  mqunN ey (0]

Leq
s juajeq sa3ElS PRI



- ﬂwm

UG 190 SSSUPIY O HRMYOOY © ey df 90 J0 GouRs ey
gﬂuﬂu&!«ﬂ?ag O Iy $7 fespdiy gﬂgﬂu
ga%sé?ﬁ W&Qhﬁ“ﬂﬁ%ﬂﬁnﬂg

ﬂnﬂﬂ_ﬁvﬂéﬂau_wiuﬂ- 55 oo/ o 3991
o sl e i e IO T a5y o 3o oy s 39 AR YISO o
Luo/suno 18 Jo AYARSIS [EOINSSP uB Soequinco Jwawesoid
w o R OE PR OIS0 W} R} GRIST/A SRS} TP O70) GORISN) 103 psudpap
Jo so3yd © paYEENE 5] Goppa S0 AR ap O3 ‘puRg (ST 05 € YOMM S0 diy o sojoena: [ROIRIns GIEZERWE T
oy © Buspdmes soivens: [R0Ems SQEAINMS 9 o §
WG] 6 §0°0 IROGE C T RN pRog WRs(De o) Wosy W
may SEROOT © SE SuRneo ouemo o) TRIIA E1 1 snoqu rpaaTes gg PEOG S PO Spim I 9 Fuo] am
gsﬂiﬂ%lﬂﬁhﬁ@ﬁz«dﬁ%ﬂﬂ&ﬁ%ﬁ%ﬁ%é
nﬁggﬁgﬁﬁsﬂa&?ﬁh € FTEARVXE
ini e i eisims - TBuT] Up W § J00qE S L2 %00y
IR O PIUHIP £8 J0TIENRT S[qEIIBS
4 E—gﬁgqgﬂn& o pur Buoy wm ] §) 97 uoRzod pear) o SpA mm
SSIUTErE YOS POEIUTE £} GO JO PUEq [REULI 63 6 0v 9 51 5T 4R AR 7 D1 30 62 s0pvansy eoins sy o
B B} PRSP B8 S030NITaT [REINS SIERINSS TI I FIARVXE
‘P/EWYO 0] 35T} I8 5] :
AR 31 §0 SIS S 18 AJARSTEIS [BURIND SI UM ww gy §0 S5
6 SITEO U PRUIOP §8 JORRITA [ROf3Ims SIQUZLNS UL YOI © STIAUY (9518 SEITURES HOE YOI PIESIUS igY PUCY
.nﬁﬂsﬂuuo_sﬁw:%g- . 5 pofooen: Sum
o IS AEERRTGS 100 AfARDIURO [FEI) gﬁﬂ-ﬁﬂﬁd .aesunguo ﬁuuﬁ .
OO (0] 1565] T8 J0 AUASSIS ERTP U8 YSF) 0} UMD §°Q SO Qpmnozgz Jo Sopeod
g “wm (7 3o GBSy © TmE 2 3O GIPIA © ‘U (T JO SIn
T SOE0D SRTWIRS € AQ PAIIALD 7] PR TONTN] UB O] oc “¥OTW © STAEy 19378 S53[UrRs RS pOF Porems :I3 dn
wonmy Joj 8 oA Jo dp o ‘pug [Row FSAOY0Y 63 paronns
e aoyenRl RIS SNMEZHUAS 6 <03 9q Avm 1 ‘O O 61 oicena polms ogl,
“SOORAS 80 TLIAVEE
—hg—ggvgbgﬂg ggggg pegouns . . 1
opmeze Jo o v spdmoo gy of) MAIgA TRISGM §T SINIWIGOSWE
aésgaggﬁﬁﬂwﬂw? CEUEEITNE FHL 40 NOLLATEISEG
MOGE WOJY SOWRSYR © $2Y BURICO SJINIO S GRIIA 100 Supddys wosy suwy Yos porIenes wwamand o
9 WHER U} PIUYSP 68 JOTONNS [ejRns ORI L iy 1g dp o Jo APTRUT oY) I8 §F P9 Y 58 pUEq
pom gigga onfizny - .iﬁas ﬁ..suﬂ
©OOHS U “AWSES oY YA 26 © 5uy g axon
RTILE Woy PGS £] SIREeo SRR S Uy ~3800 of se p L€ 2105 3w pBp e sey
ugsgaginﬁgwa GO 16 4R © 589 © "D JO 08 FOI0eIal [eofns o,
OIS
mﬂaonu&!uo-uibﬂg%n.ﬂgnﬂqnje% 1 o) ¢3thﬂﬂlo§ .
W | $0GE j0 SITNG ¥ Bmavy ooy PG I00 [RGB oawy ASm g PN 7Y 6dp o Jo qoey
IO Y00 PEAKIIID 6 Qim0 PR R PR eﬁ«“ﬂﬂﬂﬁtﬂd“
® T 01 onBucs ¥ puv IT 41 57 30 £y B0BuR V 'LE XO0H © pUBSY
TR JO 10D OY) WG ABAE GSSR IR0 PUD SH0SIE O . uopzod peoxq  Soiasy sodanas (oat aARa 8 Jo odugs
ﬂn.sﬁlﬁatﬂws!“aﬂaﬁﬁ&gim o U} 1z 41 ¥ SR ¢ "D S0 0T INTRRA feBms oy,
24 OdaTs PATSIP © 0) Py £q Woq OQ ) AEESE
asgaﬂﬁnﬂwusg-gna c Enek.nﬁmh}ﬂ:ﬂgﬁa
I WEP O] PAUPSP £1 S050UNAS (EORING SGRZERAS T <TATDD S0} WY 99 AT 7] “GIHESIIEN 5} PORq (X0 pEOIg
AOOARID ] el g P USUM, PO SICHSE UR 20 5,U00Hs o) anafpl
dp 61 30 SORLMS G 18 AARKIRE [EVEOS TP I ] Av0q v $u ons $33[k PR v o3 padarE
T W ) PRSP 50 ORI [eNEms SIGERENS T e ‘adeys 03 109q 0q A% pRIRq SREITVE V 'STO'IEL
v SYTSEL'Y ¢

: giﬂ%%ﬂﬁ o ﬂEMBEGSﬂhEhG%
001 0xMoRXY JYEE WIS §O) ve BuUED Sugeoo v owm 51D U oaey 8 Toes

"ON *®§ UOEEKdY 'S P °AOGY SR U} PISOP B i GOROUR[0O T TR GI0 §f SIAEID SEOME G

“SIP $° SIQESUI 6q WED £F pq (WIW PROI] SGL PR SSIUPIEY PITORUSTIAION O} ABY 0 IP S BG
: U PARIRND O} U} UMOWN §3 68 0} 3} SASMN ) ‘2ARSAPUOD A[JEULIAL) IO A[USIRISR 10U
SRS} GU-2id pRIEIp B oplAId 02 8712 M PIULD} §9 S IOIIERAT RHBINS RAST S SO 41 oy Jf weag
oq Asm s3aBu0g 31 ‘SAER{pe ve Sopn uagA seumgesad R0 [sydA) o
) GOZIIae O) JEMSIEOL 6] Yoy usas Azods wed-z 078G DRYY SaYeal8 ATUREWNIGE 10U £ AARSRPUDS [
B 50 GOIS OARIYPE UB Aq S0 S9PI08 £Q PAISNS 6q 4K -S5T O IS TR § QARSIPUOSTOG A[RINETY,, Af
3o Bamm of oy paBeme og Aem sonfucy o), Y PUS]  (X0/SWIO o0 1883 38 “gIED/BTD O] 8]
- [ Penlg © 30 ¢ nBum ¢ 5 SIgn) o 0 PO B0 09 38 83 AR S 0 UGS oI T8 ANAREISII (LIS O 1T

o1 03} BuliyLg "ty Bupim [wow 30 o LMY UM (1 JUBSW 6 LARSUPUONBOT AROMON,, AQ S5 193] 1%
573 7Y oo ¥ gy pSo) 6 foms smmds e joodegs 30 SSURITY ) [RAYOUY ¥ 65 FIB SATONPUOONDR Ao
o3 1 1 A U S6 X O 30 OF Z0I58593 eoins oq L =357} pimm AIGIRIOSE §) GOS0y (B O} PIpSe oG 0}

UORTOAN O 30 PEofins gy SFYOMA ‘AR &3 3 0} 439 J0R4 o1y 30 0soY) w0y s

© 50 ‘Aan uay01q Apred ASJA CIIOCOR UBS; € DR §6 SN [NHINT Rack G sogoumex eip Somonoy

POV ‘CORIDAL] a3 JO J0jSAy;  30°0) 95079 003 SIIDS WY WIWRIEE] o SupEaAcsd

0¥ [e3feNs PUCSS B JO ASIA SHIIIS] US § ¢ DL WOgnA Jenmasy; eme-oxcoR wB QU sopounf

‘UopmoAn) o o -IOO T3 PNSA 9 HED 7R S0p0unes ogiing opqrzusys

I0yoex [eEsns 155 B 0 M51A FREWOF UO § § "OLL I3 R 59 03 24 | WY saplacad oopudam oy,
‘SREUIN0S I8 Qoplm J0 BBy [ Buawpep w06 NOLINSANI SHL 20 AMVINAS

ONIAVEQ FHL 30 NOLLINOSAA S8

spuems Apdmos 09 JUHVSA) € 0upnS Gsanm SUD I0H PR AUS IO J0)
oq Aot 5 ‘e oyerados v o di 503 U, -TopERo | -SSR [e0ydme pAWES] AfJEOINI UB B335 AN OA¥Y
feoyBsns fenoy ¥ «.ﬂ‘qﬂﬂasgﬂngbﬂﬂglgg_ﬂﬁg
- soopd omredas v og Awm dpy ofy *ATIOUDNS S04 A 10 ang e Gﬁpg?ﬂaﬂhuh
S 0y U0 pogms 58 g } op
o 1521 0q 03 posu poea. SuResd Yons Aus ‘arotengm,g
-pu AyJng 3§E§§. o

w08 Aun

» -
TORI/A QU SJUSESE Sgy Suyowg 6] oouy oA pOAISS Arg 3
gla.ggnmug%gag Sgﬁaa?aﬂugmhggﬁ
OF[8 909y IS0 S ‘AquIgRy 4p op Jo ey K> Boypaoy a2y 3
ﬂﬂ.ﬂgsggagggaﬂaﬁggghaxaﬁ
.-._Mg | J: Aqmomysoe  © O UES AER TOEIG] $7 J0 92 o O ﬂiﬁnma
B 5 s popiaoid o 10 700 50 OEIEE TR
‘so306m521 [eaBims v 30 pu) [EsW S o dp SqL nggﬂhgﬁggggﬁgga
; T § $80q8 40 S 8 Snary B ™ oy goas Saoeds & MEEED 0) PIAINTD 6q BIm
ESS{UTESn §U3 $05 POIERTIN 6] PUSQ SRENIEI O 0} (6 azp3 yeau] “Aypo1iaofo S 3234 JOUEUS TS SIS O
I I

oN =g vogrogdds g Supead Lut v pemER puE o Gaascn - Avessasan ¢ Afpnsn

| ® €9 GONS SUSWIO BRI O3 €

PISOPISIP aX8 SpURY SERIeEm Buisey stopenas eoBms ‘onss BoppmBe0D $0 SUMNO 203 1834 PRt ARBIY
gg?éﬁ%ﬁah“«tg Mmmﬂﬂa. 1 om oy | NB_

. ¥ ‘wg 0] ROoT] O OJUf PAYIST) Udq Saty

¢+ 20 3 o) pegdds souny amponnas © ssuREs odeys say Egiﬂggig&

- WO @ gps AgDepigos T o[ oduys PAUESP 8 0) o US CRUEE O3 = 3 Py JIm0 o
PuRy Aq 311} 0 0 MUSTEE ARTASHINS 8 PuULy PROIY WD YOS OREssDd JS{TEINS S A4LS] 03 CFY PUB SR
R JO [EHRTEN INRRO 10 (WA O3 WOPUSAYY N §0  sapmmdogsod czpwmpm 03 710G ‘SpqEsod 60 AOINE

aoﬁﬁ.gaga%swﬁai 9 0q prroge coguado EoEms @ o) nomSy; ATy

s yuoged aqy TSURES 15Y NS TRINS £7] 7903 03 YV PREPE o J0 uopipiag T
Ppadgs oq Aewa Z0301302 WNSST-0050] © JO PUL] POy g ‘semyeds PO ‘SI01S085p
S, ‘SOIORN0I WIINNI-A030] € 62 poen 0 Oy fymnd o WOTEASED “sressaxiap “B “BO{SFN} UB UIpIM ousEy Gos
-4 633 50 P19 617 10 59705 20 1003 QIOM 1O SUOGABY ABl  FORIAT O PIST 90 116> 783 (00 [ex8ins Auw meathuroms
pua puzq pooly ypoud RoiRms PAOT 38“«..&3-L| 3, piom o oy
Topd I o esiBne axyy nwqu s i

. ‘aagonpaoyso Aeq /e SR o8 65 NOLLNHANI SHL JO ONNO¥OEOVE
op] 30 AR o1 *5030BSS eSS SRZIIVIS B 5 [9A0T

9q 03 p2AS[RY OV IO JeojBuns £xeuipuo ue g SEOLIVELIE TVOIUNS

oouys ouy aBemep 1SRN T STRRSY) NP0 L0 Mg

z 1



United States Patent (9
Schalz et al.

7T A
US0S245787A

011 Patent Number: 5,246,787

@s] Date of Patent:  Sep, 21, 1993

[3¢] TOOL OR INSTRUMENT WITH A
WEAR-RESISTANT HARD COATING FOR
WORKING OR FROCESSING ORGANIC
MATERIALS

I73) Asignee: Balers Aktisngesellsch

21] Appl No.: 892,622
{22) Filed:  Jum 1,1992

Related U.S. Application Data
[63) Comicustion of Ser. No. 613,393, Nov. 14, 1990, aban-

4,623,400 1171986 Japks ot &l cooeernirecce—e. 427/249
4837091 6/1989 Nickold ormcscomrrenee 427/367
4985313 171991 Pereok ot al s 4287629
EX LRI R Ty e B R—— s 7

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

Robert B. Davis
(0)  Forelgn Application Priority Data Ausrasy, Agew, or Firm—~Notaro & Michalos
Nov. 22, 1989 {CH] Swizerland .....eureemsm 4189789 51 ABSTRACT
1] 10t CLS «oommmraseomsimssssmsmmesss CBD LR 4 oo il or b b a
152] US. CL oo e 428/629; 249/116; dtasines mitehe
249/135; 428/465; 428/472.2; 4287622 mﬁ#ﬁmﬁ%’h disposed o pph
{58] Field of Search .........—.. 428/470; 428/621, 622, rating layer @) applied on a basic steed body (3). The
428/627, 628, 629, 469, 4T2.2; 249/116, 134, Ay A oo
13%; 606/167 r o sersighainirs i -
56 Beferences Cited axmm%em or m%ﬂnﬂn u';ma
silicon. The separuting grotects y
US. PATENT DOCUMENTS @ of the 10} o Ceg a
steel During the coating of the basic be 'y §)

3837894 9/1974 Tuckes, Jr. 4287627

4,556,607 12/1985 Sastrf oo imissoeen. e 4284627

U.S. Patent Sep. 21, 1993 5,246,787

27—E , 2

l
-

r
<
4




5 7 ‘ 5,246,787
1 ,246,78 2 3 ,246,787 .

materiat on the baste body and a hard wear-resistant which is the bonding partner of the alum oxide of ding to & method described in Germany DE-OS
TOOL INSTRUMENT WITH A cnating layer on the separating layer. the materizl of the separating luyer 9 as chown also in 34 06 953 or Swiss Patent CH-P 638 345, and purified
WEAR-RESISTANT HARD COATING ¥O) farther object of the pr 18 to provid FIG. L atcording to a method described in Swiss Patent CH-P
WORKING OR PROCESSING ORGANIC 8 method for producing ths tool which comprises va- F1G.2 ofan leof 631 743. The screen 33 covers the aluminum 31 end
MATERIALS $ porizing &n oxide and/or nitrids former material and at ﬁuﬂn@ﬁsﬂgggoﬁ?s& 3 titaniom 336 in the crucibils 30 during this time.
Tesst partially lonizing the same in & vacmmn chamber, ing sccording to the invention. The vapor deposition Argon is introduced into the varuum chamber 19 smd
‘This application is a contianation division, of spplica- g into the vecnum ch a iom gas, in instaflation ks a vacaum ch 19 with an inp 15 adjusted o 0.15 Pa. Screen 33 is removed
tian Ser. No. 07/613,393, filed Nov. 14, 1990 now aban-  particular nitrogen and/or oxygen, which is also at least tion port 20 and & thermionie cathode chamber 21 con-  and a low-voltage arc 52 is fired to the crucible 30. At
doned. partially iogized so that a coramic separating layer is nected vis an opening 28 with the vacoum chamber 39. & current of the low-veoltage arc 8207 80 A an sitoying
FIELD AND BA oF formed on a basic body £s a compound of oxide and/or The bottom 28 of the thermionls cathodla chamber 21 10 of sluménum 315 and titaniom 312 takes place withont
AR ORIUND OF THE sitride former with the nitrogen and/or oTygen, and the 28 from  may sigoificant vap of the Aftes
fepositing 8 wear-resistant couting on the separating the walls of the vacoum 19. The dy 4 mi this process is completed, the
The presant invention relates to a too) or fusteument  layer. cathode 22 s fed by & curvent supply umit 27, Belowthe  streen 34 in front of supports 35 is folded away and the
with at least one wear-resistant bard conting and guggggsgﬁng current of the low-voltage arc 52 i3 increased to 120 A
method for the produstion of the coating. BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS chamber 19, a cructhle of titaniam is pesitioned, in 14 in order to vaparize aluminum, Due to the large differ-
ggggggéﬁ. In the le of the tool or ﬂzuvﬂagg?!g%g enoes of five arders of magnitude in the vapor pressares
ganic matesialy due to their firld of require sngaaﬁn%g&aﬁ and titenium 315 &3 a nitride formey. The titanjom creci-  of alumd and titsniom, no timnium i3 vaporized.
a basio body with an extremely igh toughness. Steels Bﬁngaﬁa&m?gﬂg&u ble, a so-called titsnium liner, & placed in a coolable  Within the next 4 minutes alunvinom is vaporized with-
Fﬁﬁﬂnggﬂgs;g be desoribed in preater detafl in conjmmction with the copper crucible, This configuration is referred tobelow  qut addition of a reactive gas and deposited directly on
apainst Buuahiﬂ.w.ﬂ. g &8 & crucible 30. The titanium Bner ensures keat insula- 20 the surface of the basic body 3 as the towest reghon of
gagtﬂng FIG. 1 through s sch ic rep tion relative 1o the copper crucible and facilitates the  the transition isyer 11.
This chromium layer could only temporarily protect  tlon of & Egsggiugﬁ slloying capatdlity of aluminum with titentom in order Within the folowing two minutes oxygen is intro-
the basic body in an aggressive environmens; after only  instrument, o h iy indl the viscosity snd the reactivity in =~ duoed through the gas feed line 39 with increasing
a short time it peeled off. FIG. 2 is a section through a vepor deposition instal- the layer process, relative to oxygen. The slominum 31a ngngandﬂnngg_ugg
From German patent application DE-OS 36 39469a uggg sad the titsnium 315 can be covered with a slideble 25 chamber 19 of 0.4 Pa is sot. The oxygen Is partially
farther cutting and form too! with high wear-resistance FiG. 3 gﬁgaﬂgg screen 33, Six electrieal) ing sapp: 3Sare  lonized through the iow-voltage arc 82, The partially
and carrosion reduction fs known which has several E&g avgggzg um 19 and ave g%&?éggg
intermedinte layers and a black covering coating com-  becanse of axial symmetry, only one half of the vapar about the axis of the bey, Four are  bine on the surfece of the basie body to form Al;Oyand
prising a hard carbon coating (iC) with embedded crys-  depuosition installation fs shown, and FIG. 4isa section illustrated in FIG. 3, eoch with one holder 36 that  adhere to it. Depending on the quantity of avallable
%&Jn%&nﬁg%gggmug wvariznt of the coating represented in FIG. 1. carries one or more basic bodies 3 of steel to be coated. 30 oxygen the ratio of the deposited quantity of aluminum
cne of the layers comp of DESCRIPTION OF THE PREFERRED ﬂw«ﬂgﬂﬂosggggg oxide to aluminum vasies. At the above final pressure
ggLﬁs&jﬁgn%&g EMBODIMENT on a rotary tadle 37 and through i, are electrically  the oxygen inflow is 200 standard om?/minute. In order
{titaniom, gnnuaoﬂnvoﬂ.ﬂggﬂtb 7is electri-  for the vaporization rate of the alominum not to de-
tantglum), the second layer comprises a aﬁ.&wo:zu Orgeuic materials ate hore meant to include materials cally insnlated relative 1o the bottom 29 and the walls of  crease due to its consumption through a current regula.
element, and the third layer comprises a carbide layer of 35 gagg In particular animal the vacunm chamber 19. The holders 36 are electrically 38 tion (not shown) the current of the low-voltage arc 82is
the same element. . end plont products as well g3 synthetic materials are connected to the sapports 8. The basic bodies 3, held regnlated up. Within the next 18 minutes the current of
Thie corrosion resistance of other known cutting and  inciuded which are to be warked, inter alis, by valcan- on the holders 36, are coversble with a screen 34 repre-  the low-voltage arc 52 fs regulated up to 200 A and &
farm tools is specifically deficient in the processing of  zation farms, synthetic injection-moulding forms, and sented schematically in FIG. 2 and 3, opposite the alu-  substantial portion of the aluminum is vaparized.
gé!ﬁ-ﬂnsgﬂnﬂg knives, for example, for cutting mweat. Implants to be minum end tilanium 31z and 315 in the crucible 30, When 5 layer thickness of the scparating layer of
and 40 used in the human body are 2lso included. gas feed line 39 21 40 pum has been applied, the oxygen inflow is continucusly
sepaation of the layer in ?Eg ‘mist test already FI section that i perpendicular to the surfece and Is connected via the opening 28 with the vecumm  reduoed at a rate at which a nitrogen inflow is conting-
ggﬂtgrpggg of the tool or ng to the 19. One coll 43 ously t d, so that the above pressure of 0.4 P
coated in such a Euwnﬁnuoa»g for moltiple wse in ~ FIG. 1showsa gnng 3witha -Baoﬂnu o.:% feally, is %ggggsgg. the vacaum chamber 19 f3 maintained. This process step
or sterilization.  outsida _&a.. Swﬂ.ao.:a connected 10 a cover 45 of the vacoum gn&.u%i&n%ga&vf
The production method n which Eﬁggggg applied eocording to the method ber 19 for an app Eagﬁgﬁngg B.:_HE
layers must be applied on a basic body of the cuntingand  deseribed below is rediographicelly amorphows, ie. vertical mgneticfield, =~ costing7stilltobe
Eigrgggﬁ.é when irradieted with X-rays, it exhibits on the side of “The rotary table 37 is connected via an electrical line Eﬁmﬁuﬁﬂ«gﬂggg
&oﬁg&g%@%ﬁa. the separating lsyer 9 facing away from fhe source of 47 end & closed switch 46, to a variable voltage genera-  Iayer B and the values for y and v increase. The values
ting tools, e.g. for or for the X-rays only an tor 48 whose other pole is a1 ground. for v are chosen to be spproximately egual to the values
SUMMARY OF THE INVENTION 50 distribution with a sedistion maxbmom in the ray center; | In the vertical walls of the vacuum chomber 19 are 30 of y and the values of v are spproximately (/2)* &
The a0 far znne arder (Debye-Schere diagrem) can be rec- E&gsﬁggﬁeﬁr Dating the following 30 minutes titantum i§ vaporized
present invention is based an the task of creating  ognized, three are represented ip FIG. 3, Each device 49 s pro-  with the Jow-voltage arc 82 from the crucible 50 in the
a coating on a tool or instrument which & darshle, The hard coating 7 comprises essentially titanium vided with & ggwﬂ.?&wgvnﬂ Jin: itrog hieve and the titanfum uitride hard cost-
EnE! dishwasher-resistant or multiply sterilizable, &Eﬁo% a layer thickuess of 3 pm. . Within an annulos 50 of each device 49, K 7 a ing Tia ited on the transition layer 8. Subsequently
and simple o produce, E._%aa& long 5fe with 35 Inyer 9 e electrl- Eﬂaéwggﬁaﬁ_ﬁ& Which 35 the low-veliage aro §2 md the nitrogen Inflow are
which for the gg&mé!&ﬂogﬂg is connected to the negative pole of a 55@28593. switched off.
gggﬁugagwgna_ depending can the material used and Reld of application ‘The positive pole of the voltage sonrce 53 is connected In place of an eluminum oxide layer AlO3 a siticon
corroding, sspecially when nzed 8s a cutting too for I8 between 0.5 and 3 pm. Cesamic material here means 10 the walls of the vacuim chamber 10 end to the anma-  nitvide wﬂ.wﬁz;an?ovn%-u-g
aﬁwgaﬁuﬁgﬂﬂpﬁ%ag 2 chemical componnd known In its sofid form m ce. fus 50. The therméonic cathode 22 and the crucible 30 heyer 9. Hereln only silivon i placed into the cracible
ment for manicures, etc. and 8 for 6 ramic, of the Isyer 9 are comuected via electrical lines to a current supply 60 30. The low-valtage arc 82 ks fired and bums from the
g or p g&e&&nﬁ forms. EE?EEESEPE?SA? it 32, thermionic cathode 22 to the slficon in the crucible 30
SHore color a.ﬂ»ﬂms NW&E% preferably used as the ceramic mate- Far the production of the coating, the basic bodies 3 with am arc voltage of 90 V and 8 curret of 60 A
e posst without inigkhing te sbave . 8 shows in FIG, are fastened oo the holders 36 of the 35 and  wherein the voltage d 0 70 V on reaching the
Egﬁgﬁaﬁ o b E.B_-_Qm shows in F1G. 4, the material of aluminum 312 avd tiaaium 315 are placed in the cruci-  melting point ad the current Increases to 200 A dee 1o
gﬁﬂ» ect present inventioa is to Yot G b 2R o,ﬂasn.a ble 30. Subsequently the vacuum chamber 39 15 closed, 65 the conductivity of the siicon which increasss with the
provide E.r.raliﬂuﬂt crisls which  ma _ﬂnﬂﬁe&%g evarunted to a pressure of 2 mPa {ImPa or millipas.  teroperatuve.
comprises & Ly o " Y y changes over cal= 10~3N/m?), and the surfaces of the objects 3tobe In a subsequent process mep the magmitude of the

layer comprizing in 2 furthes trapsition layer 11 into almminum, coated are heated to 450° C. with a low-voltage arc  current of the low.voltge src 82 is maintained at 200 A
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2t an arc voltage of 70 V. In this way, the silicon fram Insterd of titumium nitride other materials can also be
the crucible 30 s converted into the gescous state and ~ nsed s & hasd costing 7 which comprise essentieily
i compounds of nitrogen, carhon ar boron with 8 meteis

f roup IV dasm, o, e, Vb (v

through the gas feed fine 39 into the argon $ ‘diom, or y
which was used during a purification prooess (not  mor, tungsten) or silicon carbide or mixtures thereof or
shown). The nitrogen Is partislly fonized by the low-  titeniom nitride and/or titinm carbon nitride.
valtage arc 82, Stmoltaneovsly the screen 34 is folded Depending on the msterials used, apart from sputter-
away from the basic badics 3, The partially iomised  iug gther PVD such as, for cxamp

mitrogen and the partisfly fonized silicon combine on 16 FVD arc also used far applying the hard costing.
the surface of the batic bodics 3 to form SN and cauwdﬂ&ﬁstsaﬂnﬁasegsng
Eﬁ?ggogggg Dods ?aﬁa&?g gunwaun!a&uainaigaa
During this second the before the coating process without running the danger
Q.l.masn ﬂ partia} presre of deformation,

gﬁiggmggsgg
vention the i ing layer dy fo-
creases specifically the oarrosion resistance. This fesalt

a is surprising specifically eince until now in layers ap-

plied by means of PVD “pin holes™ were observed
which h

‘The tool o7 & ding to the invention,

Ptude 1 changed towwrd lower pegative values insich 4 o0 4 esenllent corvonion resistanoe end due 10 it
way that toward the end they arc around V. high abrash 3 {5 suitahle In for ose
et o commic wepaiing lnyer 9. 2 28 catin toos fos organis prodocts and syt me-
wE.Eﬂ@u-&@  sputtesing, SEE? B_,E@voa! hu bostruy for masicr & eto. a3

a arc arc

trom the Toweval aro, can also well as for form tools for valcenieation or synthetic
ik s bl et %@ Wedim:

a

Tt b atso for the Iayer 9 t be W>8&»ﬂ“ﬂ§§§§
formed of an calde and/or nitride of en cloment of  gp ipgermediare layer formed of n electrisally non-
group IVh (thanium, zirc Vb (vana- canducting ceramic material, on the basio bady,
dfum, ), Vib 38 the § diste Isyer being amorphous and being
mum, tungsten) or of a mixture of these substances or an oxite of eluminum; and
mixtures of these substances with en oxide, nitride or & wear resistant hard coating having a Vickers hard-
E%ﬂ.ﬂu&s&ﬁng%ﬁugg furr - Enshmaﬂ;g.wﬁg&n!g. po
tor 43 which nat connected to line 47, this pole can also 4 ﬂaﬁa the ofthe
be tothe 30.0r to the anod ial 2. A too! 25 stated in claim 1, wherein the bntermedi-
of the Iow-voltags arc 82, Instead of changing the pulse \nyer thickness of approximately 0.5 to 5
height from —200 V 1o — 10V, thepubse widthcanaloo > o T of vasw
be deoreazed; it is also possible to change the pulse 3. A tool as steted in claim 1, wherein the bard coat-
beight and the pulse width. . 45 ingfs titenium nitride and has two to ten times the thick-
Instead of applying the hard coating 7 by ion plsting  nesy of the intermedinte layer,
can ais0 be sputtered on. To this end targets 51 are 4. A too} accurding fo clsfm 3, wherein the hard
farmed of titantum; in this case only silicon is placed coating fs titanium nitride aod has two to ten times the
_-Wnﬂnﬂum#—»«e.ﬂ-?i“ﬂ. of the el af the layer, the
yer pm is applied silicon disposed E ] being relatively soft compared to the hard coatin;
crucible 30 Is covered, the low-vnltage arc 52 and the il
éggsmiﬂwﬂgﬁn%& pin holes and is corrosion resitant for uss in 8 tool for

ﬁ nB_u_.nan. the h Enp it
of 650 V is applied to the target 8% (size 5X 18
inches) with the valtege sonrce 53 wh

g&awﬂmﬂ%ﬁrgﬁ.ﬁg
of ~80 V is applied to the basic bodies 3. The nitrogen

g%%ﬁéﬁﬁwgugg
Iayer thics of2pnis ited on the ing
Iayer 9, the voltage source 83 is switched off. The vac-

inflow is controlied in such & way that no target poison- 0 a

uum chamber 19 {5 vented and subsequently opened to
the caated workpieces or i 6s
For generally known applications the layer thickness
of the hard coating 7 #s about two 10 ten times that of the
separating layer 9.

a
greater than 1300 on the imermediste layer, sald
hard costing forming the outside surface of the
tool; and
a tramsition Inyer formed by materis) di.

sectly.cato the basic body, the being the
e etk o i raterls) being the
compasition of the tramsistion layer praduafly

changing from alominum at the surface of the basic

5,246,787

a basic body of

8
greater than 1300 on the separating layer, said hard
coating forming the outside surface of the too), the
intermedinte layes being formed directly on the
surface of the basie body of the too! and the hard

ooooo
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Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45 de
la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

1.1. Descripcién: Folios: 33 a 48
1.2 Reivindicaciones: Folios: 49 a 56
1.3. Dibujos: Folios: 58 a 64
1.4. Prioridad: No reivindicé prioridad (Folio 1)

2. Objeto de la invencién

¢ El Titulo de la solicitud es: “RECUBRIMIENTO COLOREADO QUE GENERA
INTERFERENCIA PARA IMPLANTES E INSTRUMENTOS QUIRURGICOS”
(Folio 1).

¢ La presente invencién se refiere a un recubrimiento, en particular para una
designacion y caracterizacién de implantes e instrumentos quirurgicos, lo
mismo que a un recubrimiento inhibidor de difusibn de implantes e
instrumentos quirdrgicos.



En la Reivindicacién independiente 1 se plantea un recubrimiento, en
particular para una designacion y caracterizacién de implantes e instrumentos
quirdrgicos, lo mismo que un recubrimiento inhibidor de difusion de implantes e
instrumentos quirdrgicos caracterizado por el hecho que el recubrimiento
comprende un recubrimiento de interferencia sin color, considerado en si
mismo, biocompatible, transparente pegado a la superficie del implante o del
instrumento que

A. Presenta un espesor de recubrimiento constante;

B. No tiene una conductividad eléctrica débil, por lo tanto es dieléctrico;

C. Es adecuado para generar interferencias; y

D. Es adecuado para generar color de interferencia sobre el espectro visible
completo.

En la Reivindicacion Independiente 33 se plantea un proceso para la
produccion de un recubrimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a
32, caracterizado por el hecho que la superficie de un implante o de un
instrumento recubierta por un proceso PVD (deposicion fisica de vapor), un
proceso CVD (deposicién quimica de vapor), 0 un proceso de bombardeo por
iones, en particular también usando una fuente de iones o una pistola de
iones, o un proceso Sol Gel con atomos del grupo Mg, Si, Ta, Ti, Y, Zr, Al, Cr,
Nb, V, Hf.

En la Reivindicacion Independiente 36 se plantea la aplicacion del
recubrimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 32, como un
recubrimiento inhibidor de difusién para impedir 0 minimizar la emisién de los
materiales de sustrato hacia el cuerpo humano.

Se afirma que en el estado de la técnica existen recubrimientos de implantes
pero una desventaja encontrada es que muchos de ellos son conductores
eléctricos y por lo tanto estan sujetos a corrosién por diferencias de potencial
ocasionales. Mas aun, estos recubrimientos de codificacién en color
conocidos son parciaimente porosos, se adhieren pobremente al sustrato y
son de un color dependiente del material, lo que proporciona solamente un
rango de color limitado.

Por ello, el propésito de la invencién es aplicar un recubrimiento sobre
implantes o instrumentos quirtirgicos que no sean susceptibles a la corrosion,
muestre una buena biocompatibilidad, permita una caracterizacién de color
aplicable libremente sobre el espectro completo de color y actiie como un
inhibidor de dilucién para sustancias alergénicas tales como niquel o
molibdeno (materiales de sustrato).

El objeto de la invencién definido se catalogd como A61L 31/08, segin la
Clasificacién Internacional de Patentes (IPC).

3. De la solicitud de Patente

3.1.

Reivindicaciones (articulo 30 D 486)

En la reivindicacién independiente 1 se menciona que el recubrimiento no
tiene color, es biocompatible, esta pegado a la superficie del implante o del
instrumento, tiene espesor constante, es dieléctrico, adecuado para generar
interferencias y adecuado para generar color de interferencia sobre el
espectro visible completo.



La informacién incluida en la reivindicacién sefialada, apunta a las ventajas del
recubrimiento y no se esté definiendo el recubrimiento por sus caracteristicas
técnicas tales como elementos que conforman el recubrimiento y naturaleza
quimica del recubrimiento.

Dada la importancia de la reivindicacién independiente, se recomienda que en
la parte caracterizante se elimine la mencién de las ventajas del recubrimiento
y se defina de forma clara cada una de las caracteristicas técnicas del
recubrimiento tales como los elementos que lo conforman (por ejemplo, capas)
y la naturaleza quimica del recubrimiento.

En la reivindicacién 6 se menciona que el recubrimiento es ‘...resistente a la
corrosion y preferiblemente no afecta la resistencia a la corrosién de la
superficie del implante o del instrumento’. En esta reivindicacion se esta
sefialando los efectos y ventajas que tiene el invento. Sin embargo, las
reivindicaciones se emplean para definir el invento y no dichos efectos o
ventajas. Por lo tanto, se recomienda eliminar la informacién de la
reivindicacion 6

En la reivindicacién 17 se plantea el recubrimiento pero se intenta definir por
los métodos de aplicacién lo cual no es coherente. El recubrimiento debe ser
definido por sus caracteristicas técnicas de composicion quimica, elementos
constituyentes, forma, etc. y el proceso debe definirse por sus
especificaciones técnicas tales como condiciones de operacién y etapas.
Dado lo anterior, se recomienda eliminar dicha reivindicacién 17.

En la reivindicacion 33, la reivindicacion 34 y reivindicacion 35 se
proporcionan detalles del proceso de produccién de un recubrimiento. Sin
embargo, cada reivindicacion presenta una nueva etapa de proceso, etapas
no mencionadas en la reivindicacién independiente 33. Por lo tanto, es
recomendable plantear la reivindicacién independiente 33 de manera
completa, en la cual se pueda identificar claramente la secuencia de etapas de
proceso. Finalmente, se pueden emplear reivindicaciones dependientes para
incluir especificaciones de lo planteado en la reivindicacién independiente, si
se considera necesario.

En la descripcién de la solicitud se menciona que “...Todos estos métodos son
proceso Opticos y electronicos estandares conocidos, tales como los usados
en los recubrimientos para la reduccién de reflexion sobre lentes (cémaras,
binoculares, microscopios y similares) o gafas, en los recubrimientos de las
obleas para la produccién de circuitos integrados, o para la aplicacién de
recubrimientos duros (por ejemplo en el proceso de plateado por ion) sobre
herramientas (brocas, herramientas de punzonado) para poder mejorar
notablemente su tiempo de vida util. Las tecnologfas mencionadas son
detalladas en la literatura de la rama, por ejemplo por Angus Macleod and
H.K. Pulker” (Folio 44, ultimo parrafo — Folio 45, parrafo 1).

Sin embargo, en el capitulo reivindicatorio se reclaman dichos procesos, por lo
cual parece haber una inconsistencia entre el capitulo reivindicatorio y el
descriptivo dado que en este Ultimo se menciona que dichos procesos ya son
conocidos. Por lo tanto, se recomienda analizar este aspecto y si dichos
procesos ya son conocidos se deben eliminar las reivindicaciones
encaminadas a su posible proteccion.

N



En conclusién, las reivindicaciones 1, 6, 17, 33 a 35 no cumplirian con el
requisito de definicién de la invencién y claridad de acuerdo con el articulo 30
de la Decision 486. Por ello, se recomienda atender a las observaciones
realizadas y allegar un nuevo capitulo reivindicatorio modificado.

4. Reivindicaciones relativas a un uso (articulos 14 D 486)

En la reivindicacién independiente 36 se reclama “La aplicacién del
recubrimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 32, como un
recubrimiento inhibidor de difusion para impedir o minimizar la emisién de los
materiales de sustrato hacia el cuerpo humano” (Negrita Personal).

Como puede observarse, se esta pretendiendo reclamar el uso del
recubrimiento ya reivindicado, lo cual no es posible admitir de conformidad con
la legislacién vigente.

En el articulo 14 se menciona la posible proteccién de productos y
procedimientos lo cual excluye la proteccién de usos. Por lo anterior, se
recomienda eliminar la reivindicaciéon 36 del pliego reivindicatorio.

5. Determinacién del Estado de la Técnica

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la Técnica
es: :

Fecha de presentacién de la solicitud prioritaria: 6 de Julio de 2004
Teniendo en cuenta la fecha indicada se realizé la bisqueda en el estado de

la técnica de documentos relacionados con la solicitud encontrandose los
siguientes:

o Fecha de
N Documento Titulo publicacién
D1 | DE29804057 | “CHIRURGISCHES INSTRUMENT® | ’ d‘le1“ggg°
D2 | US4738248 “SURGICAL RETRACTORS’ 13 :‘139’;%”'

“TOOL OR INSTRUMENT WITH A
WEAR-RESISTANT HARD 21 de
D3| US5246787 COATING FOR WORKING OR Septiembre
PROCESSING ORGANIC de 1993
MATERIALS”

6. Analisis de patentabilidad (articulo 14 D 486)

6.1.

Novedad (articulo 16 D 486)

Respecto a la Solicitud en estudio:

Dados los problemas de claridad en la definicion de la invencién que posee la
reivindicacion independiente 1, se analizaron las reivindicaciones que hacen
mencién de la composicién quimica del recubrimiento con el fin de poder
realizar una comparacién con el estado de la técnica.



El capitulo reivindicatorio menciona que el recubrimiento comprende una de
las siguientes sustancias o mezclas de ellas:

a) Oxidos o subdxidos de elemento Si, Ta, Ti, Y, Zr, Al, Cr, Nb, Vy Hf;
b) Nitruros del elemento silicio; 0
¢) Fluoruros del elemento magnesio

También se menciona que el 6xido o subdxido es escogido del grupo: éxido
de titanio, 6xido de tantalio, 6xido de zirconio, 6xido de hafnio, 6xido de niobio,
6xido de itrio, 6xido de aluminio y éxido de silicio 0 subdxidos.

Se especifica que el sistema de recubrimiento de interferencia o sus
recubrimientos individuales presenta un espesor de un maximo de 500 nm,
preferiblemente un méximo de 250 nm. Incluso se especifica que el sistema
de recubrimiento de interferencia o sus recubrimientos individuales presenta
un espesor de por lo menos 10 nm.

Se especifica que la superficie no recubierta del implante o el instrumento
consiste de acero, una aleacién con base en cobalto, titanio, NiTi o una
aleacion de titanio.

Se especifica que el recubrimiento de interferencia consiste de 6xido de titanio
no conductor.

Respecto al Estado de la Técnica:

En el documento DE29804057 (D1) se divulga se refiere a un instrumento
quirtrgico de un sustrato deformable.

En D1 se ensefia que los instrumentos quirtrgicos se elaboran a menudo de
Titanio por razones de biocompatibilidad. Sin embargo, hay dificultades
cuando se requieren formas complejas ya que el titanio es dificil de manejar.

Por otro el lado, hay instrumentos quirtirgicos de otros sustratos deformables
elaborados de acero que son mucho mas faciles de fabricar. Sin embargo,
estos tienen la desventaja de que su superficie no esta permanentemente
tefiida. Tal colorabilidad es a menudo una propiedad deseada en los
instrumentos quirargicos.

Es un objeto de la invencién obtener un instrumento quirtirgico que de una
parte, incluso con formas complicadas pueda ser facil de producir y de otra
parte la superficie esté permanentemente tefida.

En D1, este objeto se consigue con un instrumento quirdrgico de un sustrato
deformable, que esta recubierto con una fina capa de titanio, que a su vez
presenta en su superficie exterior con una fina de 6xido de titanio.

El espesor de ia capa de titanio puede ser de 2 a 10 nanémetros y el espesor
del 6xido de titanio es por lo general en la gama de entre 50 nm y 250 nm.

La capa de titanio puede ser elaborada por recubrimiento al vacio
(Reivindicacién 5). La capa de 6xido de titanio se puede elaborar por
oxidacion anddica de la superficie de la capa de titanio.



El sustrato recubierto puede ser de acero o de plastico resistente a altas
temperaturas (Reivindicaciones 2 y 3)

En el documento US4738248 (D2) se divulga un retractor quirdrgico que
resistente a la abrasion y a la corrosion; es eléctricamente no conductor dado
que esta recubierto con un material ceramico seleccionado de éxido de
aluminio, é6xido de zirconio, silicato de aluminio y nitruro de silicio (Ver
reivindicaciones 5 y 6).

En el documento US5246787 (D3) se divulga una herramienta o instrumento
que tiene un recubrimiento preferiblemente de nitruro de titanio el cual es
dispuesto sobre una capa separada aplicada sobre un cuerpo de acero. La
capa separada de recubrimiento incluye un material ceramico eléctricamente
no conductor. Tal material es un 6xido de aluminio o un éxido, nitruro,
oxinitruro de silicio. La capa protege de la corrosién el cuerpo recubierto.
Dicha capa puede formarse por deposicion de vapor (Ver resumen).

o Comparacién

Nota: es necesario mencionar que se tomaron tres documentos del estado de
la técnica, independientes entre si y sin ninguna combinacién entre ellos.

Al analizar la naturaleza quimica del recubrimiento de la solicitud respecto a
los del estado de la técnica, se pudo observar que los recubrimientos de 6xido
de titanio, 6xido de aluminio, 6xido de zirconio, silicato de aluminio, nitruro de
silicio, 6xido de silicio, ya eran conocidos y que ya se conocia que podian ser
colocados sobre implantes e instrumentos quirirgicos de modo que se impida
la corrosion de estos cuando son empleados en un ser vivo (D1 6 D2 6 D3).

De otro lado, ya se conocia la técnica de deposicion de vapor para recubrir las
herramientas o instrumentos quirdrgicos con dichas capas ceramicas (D3).

e En conclusi6n, un recubrimiento para implantes de instrumentos quirdrgicos
como el de la solicitud en estudio no es Nuevo y por ello no cumpliria con el
requisito de Novedad del articulo 16 de la Decision 486.

7. Conclusién

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados asi:

N° | Documento N° Reivindicaciones afectadas Req:;:it; que
D1 DE29804057 1,7-9,12-16; 18 -22; 24 - 31 Novedad
D2 US4738248 1,7-9; 15,16 ;24 - 26 Novedad
D3 US5246787 1,7-9; 15,16 ;24 - 26; 33 Novedad

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de 60 dias contados a
partir de la fecha de notificacién de la presente comunicacién. En caso de no dar
respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran
los impedimentos para la concesion, se denegara la patente.



o%

Notifiquese el pregente oficio gonforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capitulo quinto dg! titulg primero de la Circular Unica N° 10 de 2001.

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
uevas Creaciones (C)

i i)

iér requerimiento fue notificado por fijacién en lista, defecha " til;

l,
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